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ホルムアルデヒドやVOC等の室内化学物質によるシックハウス症候群や化学物質過敏症が問題となって
いる。さらに，最近では省エネルギー対策のため，室内CO2濃度や在室人数によって外気導入量を制御する
手法が注目されている。しかし，外気導入量の減少によって，室内化学物質が増加することを留意する場合
は少ない。現在，これらの室内化学物質を測定するには，ガスクロマトグラフや高速液体クロマトグラフ等
を用いる必要があり，短時間で簡便に測定結果を得ることは出来ない。また，精度よく室内の化学物質濃度
をモニタリングできるシステムも存在しない。我々は，これらの問題点を解消するために，半導体センサを
用いた簡易のTVOC測定法を開発し，その成果を既報1-4）で発表してきた。本報では，2つの実建物に3種類の
半導体センサを設置し，各々のセンサの特性を評価し，建物内の化学物質濃度のモニタリングに半導体セン
サが応用できることを確認し，今後の課題について報告する。

要 旨

Sickhousesyndromeandmultiplechemicalsensitivitysyndromecausedbyindoorchemicalsubstanceshavebe-
comeaproblem.Inaddition,energy-savingmeasurestocontroltheoutsideairintakerateaccordingtoindoor
carbondioxideconcentrationandthenumberofoccupantshavereceivedattentioninrecentyears.However,atten-
tionisrarelypaidtotheincreaseinindoorchemicalconcentrationduetothedecreaseintheoutsideairintakerate.
Tomeasuretheconcentrationsofindoorchemicalsubstances,suchasformaldehydeandvolatileorganiccom-
pounds(VOC),gaschromatography,high-performanceliquidchromatographyandothertechniquesneedtobeused
anditisnoteasytoobtainmeasurementsinashorttime.Further,therearenosystemscapableofaccuratelymonitor-
ingtheconcentrationofindoorchemicalsubstances.Tosolvetheseproblems,asimplifiedmethodofmeasuringthe
concentrationoftotalvolatileorganiccompounds(TVOC)usingasemiconductor-basedsensorwasdevelopedand
thedevelopmentresultswerepresentedinthepreviousreport.Thispaperreportstheevaluationresultsofthecharac-
teristicsofthreetypesofsemiconductor-basedsensorsinstalledintwobuildings,theresultsofconfirmationthatthe
semiconductor-basedsensorscouldbeusedformonitoringtheconcentrationofchemicalsubstancesinthebuild-
ings,andthesubjectsforfuturestudy.
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